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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光显示器的像素的制造方法。所述像素包括多
个子像素，任一子像素的制造方法包括：A、利用第一掩膜板将子像素蒸
镀到转印膜上；B、将蒸镀有子像素的转印膜和基板进行对位；C、将第
二掩膜板与转印膜进行对位，使所述第二掩膜板上的开口与转印膜上的
子像素之间在第一方向上偏移一距离L；D、对转印膜进行加热，使转印
膜上的子像素对应第二掩膜板上开口的部分转印到所述基板上。本发明
通过热转印方式，在热转印时，利用两套或多套掩膜板之间的对位偏
差，使得被转印到基板上的子像素大小相当于掩膜板开口大小的一部
分，从而能够最大限度减小子像素以及像素的尺寸，突破掩膜板开口对
像素尺寸的限制，得到更高分辨率的屏体。
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